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摘要(译)

压力传感器（10用于医疗应用包括二氧化硅光纤外部法布里 - 珀罗干涉测量（EFPI）压力传感器（2）和光纤内布拉格光栅
（FBG，3）.EFPI压力传感器（2）的腔体是由FBG（3）的端面，玻璃毛细管（5）和玻璃膜片（6）形成。玻璃膜片（6）通过熔
接接头（7）和玻璃毛细管（5）固定到位通过熔接接头（8）。如图所示，入射光被引导到FBG 3中并且在EFPI压力传感器（2）
中存在反射。施加的压力导致玻璃膜片（6）的偏转并因此调制EFPI。传感器（2）腔.FBG（3）用作参考传感器，消除EFPI压力
传感器（2）的温度交叉敏感性.EFPI腔采用200μm硅玻璃纤维制成，133 /220μm （内/外径）石英玻璃毛细管和标准电信FBG。最
初，200μm二氧化硅的端面抛光玻璃纤维和石英玻璃毛细管，并使用熔接机将两个平面表面拼接在一起。然后将二氧化硅玻璃毛细
管从毛细管/200μm纤维接头切割5mm。之后，将FBG（3）插入石英玻璃毛细管（5）中，并再次使用熔接机将两个元件粘合在一
起。
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